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 タ イ ト ル  
 セラミックスマイクロチューブ                 

技 術 分 野  利用分野・適用製品  情 報 メ モ  

■電機・電子 □機械・加工 
■情報・通信 □化学・薬品 
□有 機 材 料 ■無 機 材 料 
□金 属 材 料 □輸 送 
□食品･バイオ □生活・文化 
□土木・建築 □繊 維 ・ 紙 
□その他（               ） 

マイクロ材料、マイクロマシン 別添資料：■有 □無 

サンプル：■有 □無 

見 学：□可 □不可 

そ の 他：サンプルは有償， 

見学は別途ご相談下さい。 

目的・効果・特徴  

 膜の内部応力をチューブ形成に利用し、熱処理工程を省くことができる新規なセラミックスマイク

ロチューブおよび製造方法を提供する。 

技 術 概 要  

 セラミックスマイクロチューブの製造方法は、スパッタリング法などの物理的な手法によって、セ

ラミックス膜を除去しやすい、金属、プラスチックス、半導体やアルカリハライド基板上に作製し、

その後基板を除去し、熱処理工程を必要とせず膜の内部応力によって形成し、セラミックスマイクロ

チューブを得る。 
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図・特記事項・その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                           

AlN thin film

Al  foil

0.4 mm

図１マイクロチューブの形成過程 図２マイクロチューブの光学顕微鏡写真
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